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Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний о принципах работы, устройстве и обла-

стях применения микроэлектромеханических систем (МЭМС). 

Задачи изучения дисциплины: 

уметь разрабатывать элементную базу МЭМС, удовлетворяющую функцио-

нальным требованиям и областям применения. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-1 — Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и экспериментального исследования; 

ПК-3 — Способность проводить информационный поиск по отдельным объек-

там исследований; 

ПКВ-3 — Готовность в составе коллектива исполнителей участвовать в иссле-

довании физических принципов работы компонентов микро- и наносистемной 

техники, возможностей и характеристик используемых материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ:  5 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 

 


